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Uchwata nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spoétki pod firma Plasma System Spoétka Akcyjna w restrukturyzaciji
z siedzibg w Siemianowicach Slaskich z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Dziatajgc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spotek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Plasma System Spétki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibg w Siemianowicach Slgskich postanawia
dokona¢ wyboru Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Magdy
Straczek.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.586.546 akcji, nad podjeciem tej
uchwaty oddano 4.586.546 waznych gloséw. Gfosy wazne oddano z 4.586.546 akcji, stanowigcych 83,52%
kapitatu zaktadowego. ,Za” podjeciem uchwaty oddano 4.586.546 gfoséw, co stanowi 100% waznie
oddanych gtoséw, gtoséw ,przeciw” oddano 0 (zero) gtoséw ,wstrzymujgcych sie” oddano 0 (zero) .
Uchwata zostata podjeta jednogtosnie i nie zgtoszono sprzeciwow.

Uchwata nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spoétki pod firma Plasma System Spoétka Akcyjna w restrukturyzaciji
z siedzibag w Siemianowicach Slaskich z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie uchylenia tajno$ci gtosowania dotyczgcego wyboru Komisji Skrutacyjnej powotywanej
przez Walne Zgromadzenie

§1
Dziatajac na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spoétek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Plasma System Spotki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibg w Siemianowicach Slgskich postanawia
niniejszym uchyli¢ tajnos¢ gtosowania w sprawie powotania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej czionkdw.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.586.546 akcji, nad podjeciem tej
uchwaty oddano 4.586.546 waznych gloséw. Gfosy wazne oddano z 4.586.546 akcji, stanowigcych 83,52%
kapitatu zaktadowego. ,Za” podjeciem uchwaty oddano 4.586.546 gfoséw, co stanowi 100% waznie
oddanych gfoséw, gfoséw ,przeciw” oddano 0 (zero) gtoséw ,wstrzymujgcych sie” oddano 0 (zero) .
Uchwata zostata podjeta jednogfo$nie i nie zgtoszono sprzeciwow.

Uchwata nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spotki pod firma Plasma System Spoétka Akcyjna w restrukturyzaciji
z siedzibag w Siemianowicach Slaskich z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spotki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibg
w Siemianowicach Slgskich, postanawia wybra¢, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Komisje Skrutacyjng w skfadzie Magdalena Bliznicka.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.
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W jawnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.586.546 akcji, nad podjeciem tej
uchwaty oddano 4.586.546 waznych gtoséw. Gtosy wazne oddano z 4.586.546 akcji, stanowigcych 83,52%
kapitatu zaktadowego. ,Za” podjeciem uchwaty oddano 4.586.546 gfoséw, co stanowi 100% waznie
oddanych gtoséw, gtoséw ,przeciw” oddano 0 (zero) gtoséw ,wstrzymujgcych sie” oddano 0 (zero) .
Uchwata zostata podjeta jednogtosnie i nie zgtoszono sprzeciwow.

Uchwata nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spoétki pod firma Plasma System Spoétka Akcyjna w restrukturyzaciji
z siedzibag w Siemianowicach Slaskich z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie przyjecia porzgdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spdtki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibg
w Siemianowicach Slgskich przyjmuje nastepujacy porzadek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybdr Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidlowosci zwotania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci

do podejmowania uchwat.

3. Podjecie uchwaty w sprawie uchylenia tajnosci gtosowania dotyczacego wyboru Komisji Skrutacyjnej
powotywanej przez Walne Zgromadzenie oraz wybér Komisji Skrutacyjnej.
Przyjecie porzadku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjecie uchwaty w sprawie zatwierdzenia powotania Cztonka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
Podjecie uchwat w sprawie zmian sktadu Rady Nadzorcze;.
Wolne wnioski.
Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

® N O A

W jawnym gtosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie 4.586.546 akcji, nad podjeciem tej
uchwaty oddano 4.586.546 waznych gtoséw. Gfosy wazne oddano z 4.586.546 akcji, stanowigcych 83,52%
kapitatu zaktadowego. ,Za” podjeciem uchwaty oddano 4.586.546 gfoséw, co stanowi 100% waznie
oddanych gtoséw, gtoséw ,przeciw” oddano 0 (zero) gtoséw ,wstrzymujgcych sie” oddano 0 (zero).
Uchwata zostata podjeta jednogtosnie i nie zgtoszono sprzeciwow.

Uchwata nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spotki pod firma Plasma System Spoétka Akcyjna w restrukturyzaciji
z siedzibag w Siemianowicach Slaskich z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru Cztonka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spotki Plasma System Spétki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibg w
Siemianowicach Slgskich, dziatajgc na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Spoétki postanawia zatwierdzié
uchwate nr 1 podjetg przez Rade Nadzorczg Spdtki w dniu 08.10.2020 roku w przedmiocie powotania Pana
Grzegorza Bieli (Biela) do Rady Nadzorczej w drodze kooptaciji.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.586.546 akcji, nad podjeciem tej
uchwaty oddano 4.586.546 waznych gtoséw. Gtosy wazne oddano z 4.586.546 akcji, stanowigcych 83,52%
kapitatu zaktadowego. ,Za” podjeciem uchwaty oddano 4.586.546 gfoséw, co stanowi 100% waznie
oddanych gfoséw, gfoséw ,przeciw” oddano 0 (zero) gtosow ,wstrzymujgcych sie” oddano 0 (zero).
Uchwata zostata podjeta jednogfo$nie i nie zgtoszono sprzeciwéw.
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Uchwata nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spotki pod firma Plasma System Spoétka Akcyjna w restrukturyzaciji
z siedzibg w Siemianowicach Slaskich z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie powotania Cztonka Rady Nadzorczej

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spoétki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibg
w Siemianowicach Slaskich, dziatajgc na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spétek handlowych oraz
postanowienia § 16 ust. 1 Statutu Spétki, powotuje do sktadu Rady Nadzorczej wspdlnej trzyletniej, VIII
kadencji Pana Krzysztofa Gregorka.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.586.546 akcji, nad podjeciem tej
uchwaty oddano 4.586.546 waznych gtoséw. Gtosy wazne oddano z 4.586.546 akcji, stanowigcych 83,52%
kapitatu zaktadowego. ,Za” podjeciem uchwaty oddano 4.586.546 gfoséw, co stanowi 100% waznie
oddanych gtoséw, gtoséw ,przeciw” oddano 0 (zero) gtoséw ,wstrzymujgcych sie” oddano 0 (zero).
Uchwata zostata podjeta jednogfo$nie i nie zgtoszono sprzeciwow.



